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최근에 대용량 에너지 저장시스템으로 레독스 흐름전지(Redox Flow Battery, RFB)가 활발히 연

구·개발되고 있다. RFB전해질 막으로 고가의 불소계막이 많이 사용되고 있는데 불소계막을 대

신할 저가의 탄화수소막이 RFB막으로 주목받고 있다. 본연구에서는 Sulfonated Poly(ether ether

ketone)(SPEEK)막 등 탄화수소막을 사용해 고가의 불소계막과 그 특성을 바나듐 레독스 흐름전

지(VRB, Vanadium Redox Flow Battery)조건에서 비교하였으며 탄화수소막의 성능과 내구성을 향

상시키기 위해 지지체와 술폰화도(Degree of Sulfonation)의 영향을 연구하였다.

탄화수소막을 지지체로 강화시키고 적당한 술폰화도를 유지하며 Nafion막 이상의 내구성과 효

율을 나타낼수 있음을 보였다.


